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　走ࠪ電子顕微鏡（4&.）は，物質表໘の微ࡉ構造を観察する装置として，バイオテクノロジー分野や材料分野をは͡め，あら
Ώる産業分野において，෯޿く利用されています。5.�000 ୎上顕微鏡は，5.�000ܗ シϦーズにҾきଓき೤電子ॐ型௿真空
4&. として，装置の小型化と，ૢ作の؆қ化を௥求することで，電子顕微鏡に৮れることがॳめての方でも，手ܰにご使用い
ただけます。また，୎上顕微鏡は製造・品質؅理分野で非常に多くの൓ڹをいただいているため，5.�000 シϦーズではお٬
様のルーνン作業を支ԉする装置をコンセプトに設計されております。真空Ҿき࣌間中に真空試料ࣨ内に配置されたΧメラでࡱ
Өしたը૾を基にαンプルをナビήートし，ϫンクϦックで観察Օ所への移ಈをՄ能な 4&.�."1 機能と，観察がऴわったޙに
観察ը૾レϙートを生成してくれるレϙート作成ιフト（ඪ४機能）などが新たに෇Ճされました。また，5.�000 シϦーズと同
様に 5.�000 シϦーズでは半導体型൓ࣹ電子ݕ出ثをඪ४౥ࡌし，5.�0001-64 ではߴ感度௿真空二次電子ݕ出（%67）ث
が౥ࡌされます。5.�000 シϦーズは୎上顕微鏡の世քを֦͛，さらなるお٬様のイノベーシϣン創出をお手伝いします。
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The TM4000 series of Tabletop Microscope
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